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Спеціальність
G11 Машинобудування

G11.03 Технологічні машини та
обладнання

Факультет/ННІ Інженерно-хiмiчний факультет

Освітня програма Інженерія промислових
процесів та обладнання

Форма здобуття
вищої освіти Очна (денна)

Освітній ступінь бакалавра Строк навчання 3 роки 10 місяців

Випускова
кафедра

Кафедра машин та апаратів
хімічних і нафтопереробних

виробництв
Кваліфікація

бакалавр з машинобудування
за спеціалізацією технологічні

машини та обладнання
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1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

1 Культура усного професійного
мовлення (риторика) УМЛК 25 0 2.0 60 30 16 - 14 - - - 0 30 2 2 2 1.07 0.93

2 Історія науки і техніки КІ 25 0 2.0 60 30 16 - 14 - - - 0 30 1 1 2 1.07 0.93
3 Промислова екологія ЕТРП 25 0 2.0 60 30 16 - 14 - - - 0 30 2 2 2 1.07 0.93
4 Основи здорового способу життя ТОС 25 0 3 90 60 16 - 44 - - - 0 30 2 1 2 1.07 0.93 2 2
5 Англійська мова АМТС2 25 0 5 150 88 - - 88 - - - 0 62 2 1 2.93 2.93 2.93 2.93

6
Вища математика. Частина 1.
Аналітична геометрія.
Диференціальне та інтегральне
числення

МФДР 25 0 7.0 210 90 46 - 44 - - - 0 120 1 1 1 6 3.07 2.93

7
Вища математика. Частина 2.
Функції багатьох змінних. Ряди.
Теорія ймовірностей

МФДР 25 0 10.0 300 120 60 - 60 - - - 0 180 2 2 2 8 4 4

8
Фізика. Частина 1. Механіка.
Молекулярна фізика. Електрика і
магнетизм

МФП 25 0 6.0 180 74 30 - 30 - 14 - 0 106 1 1 1 4.93 2 2 0.93

9
Фізика. Частина 2. Електромагнітні
хвилі. Квантова механіка. Фізика
твердого тіла

МФП 25 0 6.0 180 76 30 - 30 - 16 - 0 104 2 2 5.07 2 2 1.07

10 Хімія ЕТРП 25 0 4.0 120 46 30 - - - 16 - 0 74 1 1 3.07 2 1.07
Разом нормативних ОК циклу загальної

підготовки 47 1410 644 260 0 338 0 46 0 0 766 4 6 10 0 0 3 0 0 20.93 9.21 9.72 2 22 8.14 12.79 1.07

Цикл професійної підготовки
11 Інженерна та комп’ютерна графіка НГІКГ 25 0 7.0 210 76 30 - 30 - 16 - 0 134 1 1 5.07 2 2 1.07
12 Теоретична механіка ДММОМ 25 0 6.0 180 76 30 - 46 - - - 0 104 2 2 2 5.07 2 3.07

Разом нормативних ОК циклу професійної
підготовки 13 390 152 60 0 76 0 16 0 0 238 2 0 2 0 0 1 0 0 5.07 2 2 1.07 5.07 2 3.07 0

ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ 60 1800 796 320 0 414 0 62 0 0 1004 6 6 12 0 0 4 0 0 26 11.21 11.72 3.07 27.07 10.14 15.86 1.07
2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ: 60 1800 796 320 0 414 0 62 0 0 1004 6 6 12 0 0 4 0 0 26 11.21 11.72 3.07 27.07 10.14 15.86 1.07

Реєстраційний номер РНП: 15706 Кількість

Кількість екзаменів 6 3 3
Кількість заліків 6 2 4

МКР 12 7 5
Курсових робіт 0

Курсових проєктів 0
РГР, РР, ГР 4 2 2

ДКР 0
Рефератів 0

Ухвалено на засіданні Вченої ради ІХФ   ПРОТОКОЛ №    5   від   2025-05-26

Завідувач кафедри МАХНВ ________ Андрій СТЕПАНЮК
(підпис)

Декан факультету (директор інституту) ________ Олена ІВАНЕНКО
(підпис)

Примітка: РНП є частиною навчального плану і формується на основі аналізу сукупності індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на поточний
навчальний рік;


